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摘要(译)

本发明涉及一种超声波探测器及其制作方法，包括阵列型压电陶瓷探
头，阻尼器，中继器、UHF连接器，UHF连接器上层置有阵列型压电陶
瓷探头，中间置有阻尼器，下层置有中继板，阵列型压电陶瓷探头由4×6
阵列的PZT正方形立体柱子构成，PZT正方形立体柱子之间填入液体树脂
固化后形成一体，用于减振动、噪声，改善探测器的指向性，提高探测
灵敏度。本发明结构简单，使用寿命长，可以改善探测器的指向性，提
高其探测灵敏度。
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